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摘要(译)

本实用新型公开了一种测量探头内嵌式多参数诊察设备，旨在提供一种
无外置接线的多参数诊察设备，其包括壳体和设置在壳体内的主机，所
述测量探头内嵌式多参数诊察设备还包括嵌在所述壳体上的多个测量探
头和连接所述测量探头与主机的连接线，所述连接线收容在所述壳体内
部。本实用新型可用于多参数诊察设备。
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